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O presente projeto prevé a aquisi¢do de dois modernos
equipamentos multiusudrios - um microscépio eletrénico
de varredura de resolucdo subnanométrica (0,8 nm a 15kV
e 0,9 nm a 1 kV) e um completo microscépio de varredura
de sondas - a serem incorporados a infraestrutura do
Laboratério de Caracterizagdo Estrutural (LCE) do
Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar,
complementando e modernizando sua capacitagdo para
analise micro, nano e subnanoestrutural de todos os tipos
de materiais. Nesse contexto, o projeto contribui para
o desenvolvimento e caracterizagdo nanoestrutural por
microscopia eletronica de varredura de ultra-alta resolugao
e por microscopia de sondas, de diversos sistemas,
metalicos, ceramicos, poliméricos, compositos e vitreos,
todos contendo como caracteristica comum a presenca
de fases nanomeétricas que determinam as propriedades
especificas de interesse em cada sistema. Em todos os casos,
a elevada resolugao espacial que somente os microscépios
eletronicos e os de sonda possuem, juntamente com a
analise quimica em regides e fases nanométricas, sdo
caracteristicas de enorme relevancia para auxiliar na
caracterizagdo e no projeto das rotas de processamento mais
adequadas para obtencdo de materiais nanoestruturados.
Esta proposta se enquadra ainda na caracteristica de
Laboratério Multiusuario Centralizado, que é o perfil de
atuagdo do LCE, desde maio de 1988, uma caracteristica
pioneira no Brasil na drea de microscopia eletronica.

EQUIPAMENTOS CONCEDIDOS

* Microscépio eletronico de varredura Magellan 400,
com EDX

* Microscopio de SPM Multimode System VS-AM com
aplicacdo mddulo Ready Head System Package e
acessorios
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